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１．概要（Summary） 

サンプルの表面形状と PSD(Power Spectrum 
Density)を測定した。 

 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
白色干渉式三次元形状測定器(ブルカー・エイエックス

エス社製 NT9100IA) 
【実験方法】 

PSI モード、対物レンズ 50 倍、中間レンズ 0.5 倍を使

い、10µm ピッチの PSD を測定した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
以下の通り、サンプルの表面形状と PSD を確認した。 

 

Fig. 1 Surface data of Sample 1 

 

Fig. 2 PSD of Sample 1 

 
 

 

Fig. 3 Surface data of Sample 2 

 

Fig.4 PSD of Sample 2 
 

４．その他・特記事項（Others） 
なし。 

 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 
 
６．関連特許（Patent） 

なし。 
 


